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ME657E L E C T R O N I C  

 
Piezoresistive pressure sensor 
The ME657 sensor is a monolithic piezoresistive pres-

sure sensor based on ceramic. The measuring bridge is 

printed directly on the ceramic diaphragm by means of 

thick film technology. The rear part of the diaphragm 

can be exposed directly to the medium to be measured. 

Additional protection is not required because of the 

excellent chemical resistance of the ceramic. 

Piezoresistiver Drucksensor 
 Der ME657 ist ein monolithischer, piezoresitiver kera-

mischer Drucksensor. Eine Messbrücke wird mittels 

Dickschichttechnologie direkt auf eine Seite der Mem-

bran gedruckt, die Rückseite kann direkt dem zu mes-

senden Medium ausgesetzt werden. Wegen der hevor-

ragenden chemischen Beständigkeit der Keramik ist 

ein zusätzlicher Schutz der Membran nicht erforderlich.

 
 
Technische Daten / Technical Data 
                                                   
Druckbereiche / pressure ranges  0..350 bar   

 (others on request) 
Ueberlast / overload  pressure  600 bar 
Berstdruck / burst pressure  > 650 bar 
Abmessungen / dimensions  ∅ 12.85 mm x 5.0 mm 
Empfindlichkeit / sensitivity  2 mV/V ± 0.3 mV/V 
Speisespannungsbereich / supply voltage range  2 ... 30VDC

Brückenwiderstand / bridge resistance  11 kΩ ± 20% 
Nullpunkt / offset  ≤ ± 0.3 mV/V 

 ≤ 0.1 mV/V Option 

Kennlinienabweichung (Grenzpunkteinstellung) / linearity 
(terminal based), hysteresis, repeatability 

 ≤ ± 0.4%FS 

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range  -40 ... +135°C 

Thermische Empfindlichkeitsänderung / thermal span shift  ≤ -0.015 %FS/K @ -10...85°C 

Thermische Nullpunktsänderung / thermal offset shift ≤ ± 0.04 %FS/K @ -10...85°C 

Material / material  Al2O3  96% 
elektrische Anschüsse / electrical connections  verzinnte Lötpads  

 pretinned pads 
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